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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0211U001323

Державний реєстраційний номер: 0109U001867

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-01-2011

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розробка та створення високочастотного твердотільного дефлектора на основі технології
МЕМС для систем лазерної хірургії і терапії.

Початок етапу: 01.2009

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-дослідний інститут
прикладної електроніки Національного технічного університету України "КПІ"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380-44-236-96-76

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 300.181



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка та створення високочастотного твердотільного дефлектора на основі технології МЕМС для систем
лазерної хірургії і терапії.

Назва роботи англійською:
Design and creation high-frequency solid body beam deflexion on the basis of processing technique МЕМS for
systems of laser surgery and therapy.

Реферат українською:
Розробка направлена на дослідження технології та характеристик актюаторів на основі твердотільних
електромеханічних систем. Розроблена математична модель твердотільного електромеханічного елемента із
збудженням коливань в шарі п'єзоелектричного матеріалу. Розроблений технологічний маршрут
виготовлення тонкоплівкового нітриду алюмінія на основі метода реактивного розпилення на постійному
струмі. Проведені дослiдження способів включення резонансних елементів твердотільного дефлектора.
Відпрацьовано керування механічними характеристиками резонансних елементiв. Запропоновані та
проаналізовані конструкції композитних п'єзоелектричних резонаторів. Отримані значні переміщення з
високою швидкістю. Конструкції п'єзоелектричних високочастотних плівкових елементів твердотільного
дефлектора мають менші розміри, ширший діапазон робочих частот та нижчу вартість. Результати
рекомендовано використовувати при розробці твердотільних резонаторів і актюаторів
мікроелектромеханічних систем.

Реферат англійською:
Design is directed on research of processing technique and characteristics actuators on the basis of solid-state
electromechanical systems. The mathematical model of a solid-state electromechanical element with drive of
fluctuations in a layer piezoelectric a substance is developed. The technological route of manufacturing of thin-
film nitride of aluminium on the basis of a method jet dc sputtering is developed. Researches of ways inclusion of
resonant elements beam deflexion. Management of mechanical characteristics of resonant elements. Designs
composit piezoelectric resonators are offered and analysed. Significant movings with the big speed are received.
Designs piezoelectric high-frequency film elements of beam deflexion have the smaller sizes, wider band of
operating frequencies and smaller cost. Results are recommended for using by design of solid-state resonators and
actuators microelectromechanical systems.

Індекс УДК: 621.37/.39:621.317; 621.37/.39.002.56; 621.37/.39.001.4; 621.37/.39:658.562;
621.37/.39:658.62.018.012, 615.472.03:615.849

Коди тематичних рубрик: 47.01.81

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Жуйков Валерій Якович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Дефлектор на основі технології МЕМС.

Назва НТП англійською: Beam deflexion on the basis of processing technique МЕМS.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування:
Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Розробка направлена на дослідження технології та характеристик актюаторів на основі
твердотільних електромеханічних систем. Розроблена математична модель твердотільного
електромеханічного елемента із збудженням коливань в шарі п'єзоелектричного матеріалу. Розроблений
технологічний маршрут виготовлення тонкоплівкового нітриду алюмінія на основі метода реактивного
розпилення на постійному струмі. Проведені дослiдження способів включення резонансних елементів
твердотільного дефлектора. Відпрацьовано керування механічними характеристиками резонансних
елементiв. Запропоновані та проаналізовані конструкції композитних п'єзоелектричних резонаторів.
Отримані значні переміщення з високою швидкістю. Конструкції п'єзоелектричних високочастотних
плівкових елементів твердотільного дефлектора мають менші розміри, ширший діапазон робочих частот та
нижчу вартість. Результати рекомендовано використовувати при розробці твердотільних резонаторів і
актюаторів мікроелектромеханічних систем.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2 роки

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: ВО "ЕЛСІ", ТОВ "ТОРСАТ",

Перспективні ринки: СНД

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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